
旧版 英文版 首页 

  

 

 

师资概况 

首页 > 师资队伍 > 师资概况

基本情况

姓名
郧建平 

性别
男 

职称
副教授 

学历学位
博士 

博导/硕导
硕导 

电子邮箱
yjp@whu.edu.cn

办公电话 通信地址
武汉大学电子信息学

院 

邮编

主要经历

学习经历
长春光学精密机械学院（现为长春理工大学）本科毕业，获工学学士学位； 

中国科学院成都光电技术研究所研究生毕业，获理学硕士学位； 

华中科技大学研究生毕业，获工学博士学位。 

任职经历

主讲课程

本科生课程
光电器件与系统 

研究生课程

科学研究

研究方向
光学精密测量及仪器 

科研课题
表面形貌测量 

激光无线通信 

论文著作
1. A contact stylus profilometer based on Linnik inter - ference microscope. Key Engineering Material

s, 2008, v 364-366 I: 371-376.

1. 一种接触式大量程表面形貌测量仪. 中国机械工程，2008,19（8）：909-913. 

2. A novel contact and non-contact hybrid profilo- meter. Precision Engineering, 2009, 33(2):202-20

8.

4. 白光干涉仪中光源参数的优化选择. 仪器仪表学报，2009,30（2）：410-415 

5. 基于宽带光干涉表面形貌测量方法及其测量仪. 中国发明专利：CN200510019154.6. 
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获奖情况

主要社会兼职
国家936系统研制专家组成员。 

研究生情况

目前带一名硕士研究生 
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